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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę urządzenia do plazmowego 

czyszczenia podłoży - nr postępowania F2/40/2025/ZP.  

 
 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, informuje o unieważnieniu 

postępowania. 

 

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 2), tj. wszystkie oferty podlegały odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu ofertę złożył  Wykonawca: PIE Scientific LLC, 

3209 Whipple Rd., Union City, CA 94587, USA. 

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5  - jej treść jest niezgodna  

z warunkami zamówienia. 

Oferta jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego  określonymi w Załączniku nr 1 do 

SWZ w punktach: 

 

o 13.4 - Wyposażona w klatkę Faradaya – Wykonawca nie potwierdził tylko 

podał: „ No, Since Tergeo-Plus has true downstream mode with remote 

source, there is no need to have faraday cage because the samples are 

not exposed to plasma or rf field in the downstream mode.”  

(Nie, ponieważ Tergeo-Plus ma prawdziwy tryb downstream ze zdalnym 

źródłem, nie ma potrzeby stosowania klatki Faradaya, ponieważ próbki 

nie są narażone na działanie plazmy lub pola RF w trybie downstream) 
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o 16.7 - Regulator ciśnienia tlenu do butli ze sprężonym gazem. Z zaworem 

odcinającym i ¼” złączem do rurek sprężonych. Wyjście 0-50PSI - 

Wykonawca nie potwierdził tylko podał:  „ No, please purchase it locally 

within Poland for compliance”  

(Nie, należy zakupić go lokalnie w Polsce, aby zachować zgodność  

z przepisami) 

 

o 16.8 - Regulator ciśnienia argonu do butli ze sprężonym gazem z zaworem 

odcinającym i ¼” złączem do rurek sprężonych. Wyjście 0-50PSI - 

Wykonawca nie potwierdził tylko podał: „ No, please purchase it locally 

within Poland for compliance”  

(Nie, należy zakupić go lokalnie w Polsce, aby zachować zgodność  

z przepisami) 

 

o 16.9 - Regulator ciśnienia azotu do butli ze sprężonym gazem z zaworem 

odcinającym i ¼” złączem do rurek sprężonych. Wyjście 0-50PSI - 

Wykonawca nie potwierdził tylko podał: „ No, please purchase it locally 

within Poland for compliance”  

(Nie, należy zakupić go lokalnie w Polsce, aby zachować zgodność  

z przepisami). 
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